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 :סיון תעסוקתיינ

לעיצוב אלומות אור ע"י ליתוגרפית חישוב, ייצור, אפיון ומדידת ביצועים של רכיבים אופטיים מתוחכמים , תכנון( ממ"ג שורק) :הווה-2013

 תהליך בליעה לא באמצעותייצור מבנים פוטונים על ידי לייזר .  COMSO -ו  MATLAB -. לשם כך בוצעו חישובים בלייזר תלת ממדית 

שניות( ועיצוב אלומות -ייצור מבנים על ידי לייזר )פולסי פמטו עיצוב חומרים בלייזר,\א ליניאריים, פלמורלבוהה בתהליכים . בקיאות גאריליני

פרופסור עדי של  ואביב, תחת הנחיית-לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל במסגרת. נושאים אלו הינם חלק ממחקר )אוניברסיטאי( לייזר

 אש ביה"ס להנדסת חשמל.ר -אריה

  מנגנוניםבסקאלות ננומטריות. הבנת ה של חומרים מתקדמים פיזיקליותחקר תופעות   אונ' בר אילן( -)מרכז ננו :2013 – 2010

ה )בצורשכבות דקות  גידולע"י בניית התקנים  (.מעברי פאזה חשמליים ומגנטייםקורלציות אלקטרונים גבוהה ) של חומרים בעליהפיזיקליים 

שיטות איפיון שונות  מיושמותגידול ופבריקציה של חומרים בתנאים שונים.במסגרת המחקר  חקר(.PVDבשיטות פיזיקליות )אפיטקסיאלית( 

   רלוונטים. חומריםקדמות בהתאם לושיטות מדידה מת

ם גבוהה למולקולות בעלות סידור בעל קורלציית אלקטרוני (VO2, V2O3) ואנדיום אוקסיד תחמוצות נושא מחקר התיזה: אפקט הקרבה בין

 .המחקר נעשה בשיתוף מכון וייצמן למדע. (Self-Assembled Monolayer- SAM)  פני שטח

 .FETמוליכים למחצה, ,מעברי חום ,קראוגניותה, מדידות בטמפרטורת במערכות ואקום גבו) תיאורטי וניסויי( ידע    *

תרגול מכניקה לפיזיקאים, תרגול מכניקה  :ומרכז הננוטכנולוגיה הלפיזיקבמסגרת המחלקה  כמתרגל קורסיםהעברת  -חבר סגל זוטר **

 טכנולוגיה לתארים מתקדמים.-למהנדסי חשמל, תרגול מעבדה בפיזיקה לתואר ראשון, תרגול מעבדה בננו

העוסקת  - ר גיל אלכסנדרוביץ()תלת פרופסו בטכניון כימיה פיזיקליתל דהבמעבמחקר ופיתוח חלק מצוות  ()טכניון :2009 – 2010

 .וכן מדידות מחקריות חדשות באופן זה Spin Echo Spectroscopy  מסוגמכשיר מדידה ייחודי פותח בה  בדינמיקת פני שטח

במתכות שונות )עם דגש על מתכות בעלות פרמביליות גבוהה  חיצוניים חקר האינטראקציות של שדות מגנטייםעיקרי הינו העבודה התחום 

סימולציות  רש ביצועדאופן העבודה   .במערכתיעודיים לשימושים שונים  ומגנטיים פיתוח של התקנים חשמלייםב ר עוסקמחקה בנוסף, ד(מא

 .וחישובים נומרים ממוחשבות

2008 :(Intel )שרת סטודנטימ ( בקבוצת הבקרהOCC.) 

 .רת מכינה קדם אקדמאיתבמסגבמתמטיקה ופיזיקה  -בקשייםלנוער  : חונך קבוצות לימוד2006-2007
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 :מכשוריוניסיון  הכשרות

 בוגר קורס "ממונה בטיחות בעבודה עם לייזרים".

 .מורכבים רכיבים תלת ממדיים עיצוב\שניות( ליצירת-שימוש בלייזר פולסי קצר )פמטו -ליתוגרפיה תלת ממדית ליתוגרפיה:

 ובשיטה אלקטרונית( photo-lithography: mask aligner) בשיטה אופטיתתהליך בניית התקנים : משטחיתליתוגרפיה 

 (e-beam lithography.) 

 Pulsed Laser  -במכשור אופטי (1)בשיטות שונות:  שכבות דקות של גידול תומערכ ותחזוקה שלהפעלה  - דול שכבות דקותמערכות גי

Deposition PLD)) ע"י פלזמה (2) -ו- Magnetron Sputtering . מ, על מוליכים, תחמוצות ונדיום אוקסיד ותחמוצות ניסיון בגידול מל"

 מנגן.

 –וניתוח תוצאות  אפיוןשיטות 

 בניית מערכות הדמיה ואנליזה. תלת ממד( , ע"י שימוש באינטרפרומטר אופטי וע"י\אפיון אופטי של מבנים )דו ממד

 במדידות: . בקיאות גבוההלשכבות דקות (XRDת קרני איקס )דיפרקציי מפעיל ואחראי על מכשיר

stress analysis ,reflectivity ,pole figures ו- in plane & out of plane  

-Transport ,Magnetoמדידות מגנטיות וחשמליות ), (AFM)כוח אטומי  מיקרוסקופית, (SEM\FEG) תאלקטרונים סורק מיקרוסקופית

resistance ,I-V..) 

 מיחשוב

  .-MATLABו  COMSOLת וניסיון מעשי ובקיאות גבוהה בתוכנ

 : שירות צבאי

 .שרות ביחידת דובדבן , המשך תפקיד כמפקד בצוות לוט"ר ביחידת עוקץ :רות בקבע()כולל שי  1999-2002

 שפות :

 עברית :שפת אם.

 בשפה.אנגלית : שליטה גבוהה 

  


